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Plan przygotowali: 
dr Karolina Szturo
dr Marek Raczkowski

Podpis przedstawiciela samorządu 
studenckiego

Plan zatwierdził:

LEGENDA: 
zj. - numer zjazdu, na którym będą zajęcia;  wyk. - wykład;   s. - sala, 
brak podanej ulicy -> ul. M.Oczapowskiego 11.

Jeżeli nie podano godzin, początek i koniec zajęć 
należy odczytywać jak w przykładzie po prawej.

W każdym dniu należy sprawdzić ciąg dalszy.

Projektowanie 

mechatronicznych 

układów 

produkcyjnych

lab.; s. B12

dr Drogosz

zj. 1,2,3,4,5,6

Sztuczna inteligencja 

kom., s.A204

mgr Chwietczuk

zj. 1,3,5

Sztuczna inteligencja 

wyk., s. A212 zj. 1,2,4

s. D112 zj. 3,5,6

dr Lipiński

zj. 1,2,3,4,5,6

Diagnostyka urządzeń 

mechatronicznych 

wyk.; s. B12

dr Drogosz

zj. 1,2,3,4,5,6

Seminarium dyplomowe

sem., s. A109

prof. Kulesza

zj. 1,2,3,4,5,6

Projektowanie 

mechatronicznych 

układów 

produkcyjnych

wyk.; s. B12

dr Drogosz

zj. 1,2,3,4,5,6

Techniki 

mechatroniczne w 

monitoringu

wyk., s. 4; 

ul. Heweliusza 14

dr Wesołowski

zj. 1,2,3,4,5,6

Blok dyplomujący

Mechatronika 

przemysłowa

Elementy inżynierii 

procesowej

wyk.; s. C103

prof. M. Markowski

zj.: 1,2,3,4,5,6

Diagnostyka urządzeń 

mechatronicznych 

lab.; s. B10

dr Rychlik, dr Gonera

zj. 1,2,3,4,5,6

Techniki 

mechatroniczne w 

monitoringu

lab.; s. 104; 

ul. Heweliusza 10

dr Wesołowski

zj. 1,2,3,4,5,6

TERMINY ZJAZDÓW:

1. 04-06.X;  2. 18-20.X;  

3. 25-27.X; 4. 15-17.XI;  

5. 22-24.XI; 6. 06-08.XII.

Sesja egzaminacyjna: 03-16.II.2025 r.;

Sesja poprawkowa: 17-23.II.2025r.

Techniki 

mechatroniczne w 

monitoringu

lab.; s. 104; 

ul. Heweliusza 10

dr Wesołowski

zj. 1,2,3,4,5,6

Diagnostyka urządzeń 

mechatronicznych 

lab.; s. B10

dr Rychlik, dr Gonera

zj. 1,2,3,4,5,6

Sztuczna inteligencja 

kom., s.A204

mgr Chwietczuk

zj. 2,4,6

Sztuczna inteligencja 

kom., s.A204

mgr Chwietczuk

zj. 1

Sztuczna inteligencja 

kom., s.A204

mgr Chwietczuk

zj. 2


